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Виêëадåíî îñíîвíі відîмîñòі ïðî ñóчаñíі òа ïåðñïåêòивíі òåõíîëîãії виãîòîв-
ëåííÿ фóíêціîíаëьíиõ òа фóíêціîíаëьíî-ïðîãðамîваíиõ åëåêòðîííиõ ïðиñòðîїв. 
Рîзãëÿíóòî òåõíîëîãії ñêëадîвиõ чаñòиí åëåêòðîííиõ ïðиñòðîїв: åëåêòðîííиõ 
мîдóëів, мåõаíічíиõ êîмïîíåíòів òа іí. Òаêîж виêëадåíî îñíîвíі вимîãи дî ñêëа-
даííÿ, ïðîãðамóваíííÿ, òåñòóваííÿ, ðåãóëюваííÿ, íаëашòóваííÿ òа îïåðаційíîãî 
êîíòðîëю åëåêòðîííиõ ïðиñòðîїв.

Дëÿ ñòóдåíòів вищиõ íавчаëьíиõ заêëадів, ÿêі íавчаюòьñÿ за íаïðÿмîм 
“Еëåêòðîííі аïаðаòи”, òа фаõівців, ÿêі ïðîåêòóюòь, виãîòîвëÿюòь абî îбñëóãîвó-
юòь ðізíîмаíіòíó åëåêòðîííó òåõíіêó в ãаëóзÿõ авіîíіêи, біîмåдичíîї і ïîбóòîвîї 
òåõíіêи òîщî.
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Зайков В. П., Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И. Прогнозиро-
вание показателей надежности термоэлектрических охлаждающих 
устройств. Êнига 3. Методы повышения надежности: монография.— 
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Кíиãа ïîñвÿщåíа îдíîй из êëючåвыõ ïðîбëåм ïðîåêòиðîваíиÿ òåðмî эëåê òðи-
чåñ êиõ óñòðîйñòв (ÒЭУ) — ïîиñêó ïóòåй ïîвышåíиÿ иõ íадåжíîñòи. Иññëåдîваíы 
îñíîвíыå мåòîды ïîвышåíиÿ ïîêазаòåëåй íадåжíîñòи ÒЭУ: êîíñòðóêòивíый, ïа-
ðамåòðичåñêий, ñòðóêòóðíый и êîмбиíиðîваííый. Пðивåдåíы ðåзóëьòаòы ðаñчåòîв 
îñíîвíыõ õаðаêòåðиñòиê и ïîêазаòåëåй íадåжíîñòи îдíî- и двóõêаñêадíыõ ÒЭУ 
в завиñимîñòи îò ãåîмåòðии вåòвåй òåðмîэëåмåíòîв, òîêîвîãî ðåжима ðабîòы, ïа-
ðамåòðîв иñõîдíыõ маòåðиаëîв òåðмîэëåмåíòîв (òåðмîэëåêòðичåñêîй эффåêòив-
íîñòи, êîэффициåíòа òåðмî-эдñ и эëåêòðîïðîвîдíîñòи) и ïðîвåдåí аíаëиз ïîëó-
чåííыõ ðåзóëьòаòîв. Òаêжå ðаññмîòðåíы ïðîñòåйшиå ñõåмы ðåзåðвиðîваíиÿ эëå-
мåíòîв и ïðîвåдåí ñðавíиòåëьíый аíаëиз ðазëичíыõ ñïîñîбîв вêëючåíиÿ ðåзåðва. 
Пîêазаíы вîзмîжíîñòи êîмбиíиðîваííîãî (ñîвмåщåííîãî) мåòîда ïîвышåíиÿ ïî-
êазаòåëåй íадåжíîñòи ÒЭУ ïóòåм îцåíêи ñîвмåñòíîãî иñïîëьзîваíиÿ êîíñòðóêòив-
íîãî и ïаðамåòðичåñêîãî мåòîдîв в ñðавíåíии ñ ðåзóëьòаòами, êîòîðыå мîжíî ïî-
ëóчиòь ïðи иõ ðаздåëьíîм ïðимåíåíии.

Пðåдíазíачåíа дëÿ иíжåíåðîв, íаóчíыõ ðабîòíиêîв, а òаêжå ñòóдåíòîв ñîîòвåò-
ñòвóющиõ ñïåциаëьíîñòåй, заíимающиõñÿ вîïðîñами íадåжíîñòи эëåмåíòîв эëåê-
òðîíиêи и в цåëîм РЭА, а òаêжå ðазðабîòêîй и ïðîåêòиðîваíиåм òåðмîэëåêòðичå-
ñêиõ óñòðîйñòв.
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